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INSTITUTO NACIONAL DE ASTROFISICA, OPTICA Y ELECTRONICA
PATENTES LICENCIADAS

Nombre del  Tipo de Pl (Patente/Modelo de Utilidad/ Disefio Estatus del

Proyecto Ind./Obra literaria,etc

Fecha presentacién de la solicitud n Registro en Nombre de Inventores/ Responsables
Pl

No aplica para este periodo




